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 ふき取り試験のこと。機器、床、実験台などの表面に放射性物質を含んだ塵埃などが付着した状態を
表面汚染があると言う。表面汚染には、表面からはく離しがたい固着性の表面汚染と、容易に表面から
はく離する遊離性の表面汚染とがある。ふき取り試験は、ろ紙などで汚染物の表面をふき取り、ろ紙に
付着した放射性物質の量を測定して遊離性の表面汚染を調べる方法である。
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